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プロファイラ用アッテネータ 

概要 

微細加工装置メーカーが作るプロファイラ用アッテネータ 

特徴 

 レーザ光のプロファイル、及び集光したレーザスポットをプロファイルする装置です。 

 プロファイラにアッテネータを接続することで高出力レーザのプロファイル測定を可能としました。 

 装置外で減衰させることで装置の光学系による熱レンズ作用を測定します。 

   

 

 

 

 

 

 

用途 

 アッテネータを導入できない装置のプロファイル測定 

 内部にアッテネータがない、WDが短くアッテネータを導入できない装置において 

 プロファイラが持つアッテネータにより減衰し、測定します。 

仕様 

*1 サンプラー部のみ *2 ODは変更可能 *3 連続照射時間 ： 5min 

 

寸法 

 

対応波長: 350-1100nm  最大入力: 10W *3 

減衰率： OD4 *1 外形寸法 H×W×D： 60×52.6×41.8 

フィルタ枚数： 2枚 *2   
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